




















专利名称(译) 用于制造液晶显示器的在线操作系统和流程图

公开(公告)号 US6549262 公开(公告)日 2003-04-15

申请号 US10/215584 申请日 2002-08-08

[标]申请(专利权)人(译) 阿秀LIN YEN
MIKIYASU ISHII

申请(专利权)人(译) 阿秀LIN YEN
MIKIYASU ISHII

当前申请(专利权)人(译) 友达光电股份有限公司

[标]发明人 HSIU LIN YEN
MIKIYASU ISHII

发明人 HSIU, LIN YEN
MIKIYASU, ISHII

IPC分类号 G02F1/1333 G02F1/13 G02F1/1335

CPC分类号 G02F1/1333 G02F1/1309 G02F1/133528

优先权 089127829 2000-12-26 TW

其他公开文献 US20020191147A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

用于制造液晶显示器的在线操作。首先，从第一储存区域拉出液晶单
元，并通过装载器将液晶单元放置在处理站内。液晶单元通过处理站内
的分流器和斜面单元进行分流，斜切和切角。接下来将液晶盒直接转移
到刷洗单元进行清洁。在清洁之后，将半成品直接从连接的储存区域转
移到固定单元，以将偏振器附着到液晶单元上。通过卸载器将半成品转
移到第二储存区域。当半成品仍在链接的库存区域内时，可以进行样品
检查。
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